 

附件 《聚焦离子束扫描电镜双束系统》采购需求

主要技术指标：

1. 离子束和电子束系统规格
1.1 离子束系统规格
1.1.1 Ga离子束分辨率：(2.5 nm @ 30 kV。
1.1.2 Ga离子束流强度： 0.1 pA – 65 nA。
1.1.3 具有离子束飞行时间校正功能，保证高速刻蚀的精度。
1.1.4 加速电压范围：500V-30kV。
1.1.5 离子束连续工作时间：Ga离子可至少连续工作72小时才需进行Heating, 三维采集中超过72小时，系统能实现全自动Heating。
1.1.6 离子束使用寿命≥1000小时；
1.2 电子束系统规格
1.2.1电子枪类型：高稳定性肖特基（ZrO/W）场发射电子枪；
1.2.2 具备可加热式物镜光阑，可确保清洁和无接触式更换光阑孔；
1.2.3 电子束分辨率：在最优工作距离：(0.6 nm @ 2kV-15 kV; 0.7 nm @ 1 kV; (1.0 nm @500 V (非样品台减速模式状态下)；在离子束交汇点工作距离：(0.6nm @15kV; (1.0nm @ 2kV; (1.2nm @ 1kV (非样品台减速模式状态下) 。
1.2.4 着陆能量：20 eV - 30 keV。
1.2.5 电子束束流强度：0.8 pA – 100 nA，连续可调。
1.2.6 恒定功率透镜（获得更高热稳定性）和静电扫描线圈提供高扫描精度和速度。
1.2.7 电子枪具备单色器设计，单色模式下色差小于0.2eV，在低电压下具有高分辨观察性能，能够直接观察不导电样品。
1.3电子束和离子束夹角：≤52°；电子束和离子束交叉点、分析工作距离：4mm；
2.样品室
2.1大样品仓，仓门内径：≥379 mm；
2.2 附件/探测器接口数量：≥21个。
2.3配备集成的等离子清洗系统，用于去除样品表面及样品室的污染。
2.4 样品托：高度可调多功能样品托。
3. 样品台及样品座
3.1配备高精度5轴样品台， 

3.2 X、Y方向移动范围：≥150 mm；Z方向马达驱动范围：≥10 mm；样品台XY方向回复精度：≤ 1.0 um；样品台倾斜范围：-10°到﹢60°。
3.3 样品台R方向旋转范围：360°无限旋转。
3.4 最大样品高度：与优中心点间隔不低于 55 mm；最大样品直径不小于150mm（可全尺寸观察）；样品台最大承重不低于500g。
4. 辅助气体注入系统：
4.1可在离子束或电子束诱导下进行气体的沉积。
4.2启动注入针应在在2秒之内到达最优化工作位置，并可编程控制。
4.3 配备以下2种可用沉积气体：W、C沉积气体；
4.4 两种沉积气体分别配备独立的气体注入器，可分别独立操作与更换。
5. 真空系统
5.1 配备完全无油真空系统：由无油干泵、涡轮分子泵和离子泵构成。
5.2样品室真空度：≤ 2.6×10-6 mbar。
5.3典型换样时间：≤ 5 min。
5.4 配备液氮冷阱与备用快速交换杜瓦瓶。
5.5 具有极靴挡板，在离子束进行加工时可以有效保护极靴不受到污染；
6. 探测器
6.1极靴内低位探测器（二次电子和背散射电子模式）。
6.2样品室内传统二次电子探测器。
6.3镜筒内中位电子探头（镜筒内背散射电子（BSE）探头）。
6.4镜筒内高位电子探头（镜筒内背散射电子（BSE）探头）。
6.5样品仓红外CCD相机。
6.6 样品仓彩色光学导航相机。
6.7 二次离子探测器。
6.8 镜筒内高位电子探头，且镜筒内低、中、高三个探测器和可以同时成像，实现四通道传输功能。
7. 纳米机械手
7.1漂移：≤100 nm / min；最小步长：≤100 nm；振动≤25 nm；旋转：马达驱动。
7.2 全方向重复精度：≤+/- 150 nm。
7.3 集成化的机械手，集成化的机械手，配合AutoTEM 软件可以实现自动挖坑/自动减薄/自动低电压抛光，引导式提取/焊接， TEM制样全部过程。
7.4 具备Redo/undo撤销功能，可撤回到之前某1个或者某N个步骤，无需做任何重调焦等步骤，方便客户试验。
7.5 配有一体化的纳米机械手，在同一软件下实现电镜操作和纳米机械手操作；
8.系统控制
8.1基于Windows操作系统图形用户界面，键盘，鼠标，及多功能操作面板。
8.2图像显示：2台24” LCD显示器，分辨率1920x 1200。
8.3文件存储格式：TIFF，BMP或JPEG格式，单幅或4幅显示, 最大单次扫描存储图片像素（不拼接）≥64k x 64k。
9.应用软件功能
9.1 具有原厂主机软件集成原位样品自动提出系统，用于制备好透射电镜样品后提出：漂移≤80nm/min；马达驱动360度无限制旋转。可在在双束电镜操作界面直接控制。可实现编程控制机械手的动作。
9.2 具备离子束飞行时间(TOF)校正功能，确保高速、高质量纳米图案加工；
9.3 具有自动透射样品制备流程软件；电镜观察和机械手控制由同一电脑同一软件完成，可边操纵边观察，能实现切割样品自动提取功能；全自动样品制备包括：自动切割和自动减薄等功能，实现自动制备TEM超薄样品和高空间分辨率TKD样品。
9.4配备电镜自动拼图软件，可自动获取图像并自动拼接超大尺寸图片功能。
9.5具备可直接导入Bitmap/CAD文件，按照预先设定的间距，进行自动交替的离子束和束流沉积，加工复杂图形的能力。
9.6具备自动合轴功能：电子束和离子束均具备全自动化合轴功能。
9.7智能扫描功能，漂移补偿帧积分功能 DCFI，集成漂移补偿，蒙太奇导航功能；
10.辅助系统：要求有空压机和冷却循环水系统，分别用于冷却镜筒及其它部件。
